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摘要(译)

提供有机发光二极管显示装置和显示装置，以及用于制造有机发光二极
管显示装置的子像素的掩模。每个像素单元组包括第一子像素单元组和
第二子像素单元组，第一子像素单元组和第二子像素单元组分别沿第一
方向相邻设置，并包括三个不同颜色的子像素;第一子像素单元组中的三
个子像素和第二子像素单元组中的三个子像素沿第二方向交错，基底上
任意子像素的颜色 10 不同于与子像素相邻的任何其他子像素的颜色。有
机发光二极管显示装置确保相同颜色的子像素在基础基板上规则地交
错，这增加了掩模的强度，并且有助于制造小尺寸的子像素，从而使得
可以改善有机发光二极管显示装置的分辨率。
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